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Urzadzenie prézniowe do pokrywania przedmiotéw
cienkimi warstwami metali, pétprzewodnikéw i dielek-
O trykéw, skladajace sie z dwéch komér bocznych z
dwoma parami zasuw prozniowych, ktérych otwieranie i
zamykanie zsynchronizowane jest zmechanizmem ruchu
szybkiego i odbywa si¢ parami réwnocze$nie oraz komo-
ry §rodkowej, co najmniej trzy razy diuzszej od komoér
bocznych, z centralnie usvtuowang katoda i dwema nie-
zaleznymi mechanizmami przesuwu plyt nosnych, sprze-
zonymi z zespolem napgdowym, przy czym komory
polaczone sg prézniowo, a urzgdzenie wyposazone jest w
dwa niezalezne uklady pompujace, znamienne tym, ze
Srodkowa komora utworzona jest z co najmniej trzech
indywidualnych segmentéw: technologicznego (3) i

dwéch pozycjach (4, 5), przy czym tgchno}ogiczny seg- z 1\” % £
ment (3) posiada katode (6) i wyposazony jest w mecha- wﬂz‘l’i

nizm (9) ruchu jednostajnego, a pozycyjne segmenty (4,
5) oraz boczne segmenty (1, 2) sg wyposazone w zsyn-
chronizowane parami mechanizmy (10) ruchu szybkiego
oraz préinioszczelne pokrywy (11), ponadto segmenty
(1,2,3,4,5) maja jednakowsg dtugos¢ i wyposazone sg we
wzierniki (12) oraz w indywidualne, usytuowane w pla-
szczyZnie toru (13) przesuwu rac (14) z podiozem, czuj-
uniki fotoelektryvezne {15), ktore pelgczone sg z uktadem
sterowania, korzystnie ze sterownikiem mikrokoi-
puterowym.
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cienkimi warstwami metali, pétprzewodnikéw i dielektrykow

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie prézniowe do pokrywania przedmiotéw cienkimi warstwami met.ali, pélprziewc?d-
nikéw i dielektrykéw, skiadajgce sie z dwoch komér bocznych z dwoma parami zasuw pro';‘:mo—'
wych, ktérych otwieranie i zamykanie zsynchronizowane jest z mechanizmem ruchu szybkiego i
odbywa si¢ parami réwnoczesnie oraz komory srodkowej, co najmniej trzy razy quzszej od komér
bocznych, z centralnie usytuowang katoda i dwoma niezaleznymi mechanizmami przesuwu piyt
no$nych, sprzezonymi z zespolem napedowym, przy czym komory pofaczone sg prézniowo, a
urzadzenic wyposazone jest w dwa niezalezne uktady pompujace, znamienne tym, ze Srodkowa
komora utworzona jest z co najmniej trzech indywidualnych segmentéw: technologicznego (-3) i
dwéch pozycjach (4, 5), przy czym technologiczny segment (3) posiada katodg (6) i wyposazony jest
w mechanizm (9) ruchu jednostajnego, a pozycyjne segmenty (4, 5) oraz boczne segmenty (1, 2) s3
wyposazone w zsynchronizowane parami mechanizmy (10) ruchu szybkiego oraz préznioszczelne
pokrywy (11), ponadto segmenty (1, 2, 3, 4, 5) majg jednakowa dlugo$¢ i wyposazone sg we
wrzierniki (12) oraz w indywidualne, usytuowane w ptaszczyznie toru (13) przesuwu tac (14) z
podtozem, czujniki fotoelektryczne (15), ktére potaczone sg z uktadem sterowania, korzystnie ze
sterownikiem mikrokomputerowym.

* % %

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie prézniowe do pokrywania przedmiotéw cienkimi
warstwami metali, p6iprzewodnikéw i dielektrykéw, znajdujace zastosowanie w pracach bada-
wezych i laboratoryjnych lub pdttechnicznych.

Znane z polskiego opisu patentowego nr 115921 urzadzenie jest podzielone na trzy czesei:
komorg §rodkowg 1 dwie komory boczne, przy czym komora §rodkowa jest co najmniej trzy razy
dhuzsza od komér bocznych. Komora §rodkowa posiada centralnie usytuowana katodg i wyposa-
zona jest w dwa niezalezne mechanizmy przesuwu plyt noénych, sprzgzone z zespotem napgdowym.
Mechanizmy te realizuja dwa ruchy: ruch szybki wigczany okresowo i ruch powolny jednostajny
wlaczony na stale. Komory boczne wyposazone s w dwie pary zasuw prézniowych: wewngirzne
oddzielajace je od komory §rodkowej oraz zewnetrzne oddzielajace od atmosfery, przy czym
otwieranie i zamykanie zasuw zsynchronizowane jest zmechanizmem ruchu szybkiego i odbywa sie
parami réwnoczednie. Ponadto urzadzenie wyposazone jest w dwa niezalezne uktady pompujace
dla komory srodkowej 1 dwdch komér bocznych.

Istota wynalazku jest to, ze komora §rodkowa urzadzenia jest utworzona z co najmniej trzech
indywidualnych segmentéw: technologicznego i dwéch pozycyjnych. Segment technologiczny
posiada katodg 1 wyposazony jest w mechanizm ruchu jednostajnego wiaczany na stale, za$
segmenty boczne i pozycyjne wyposazone sg w zsynchronizowane parami mechanizmy ruchu
szybkiego wlaczane okresowo oraz préznioszczelne pokrywy. Ponadto wszystkie segmenty maja
jednakowa dhugo§¢ i wyposazone s we wzierniki oraz w indywidualne, usytuowane w ptaszczyZnie
toru przesuwu tac z podlozem, czujniki fotoelektryczne, ktdre potaczone sg z uktadem sterowania,
korzystnie ze sterownikiem mikrokomputerowym.

Urzadzenie, wedlug wynalazku, umozliwia zautomatyzowanie procesu nanoszenia warstw w
réinych warunkach eksploatacyjnych, zaréwno w warunkach przemystowych jak i w pracach
badawczych i laboratoryjnych. Rozwigzanie umozliwia réwniez uproszenie wykonawstwa.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przyktadowym wykonaniu na rysunku, na ktérym
fig. 1przedstawia urzadzenie skladajace si¢ z pieciu segmentéw w przekroju pionowym wzdhuz osi
A-A, fig. 2 - urzgdzenie w widoku z gbry, a fig. 3 i 4 przedstawiajg urzadzenie zestawione
odpowiednio z trzech lub dwdch segmentéw w zaleznosci od potrzeb i warunkéw technologicznych
w przekroju pionowym.
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Urzadzenie sklada si¢ z indywidualnych o jednakowei dhugoéci segmentéw 1, 2, 3, 4, §
pofaczonych ze soba rozlacznie a uszczelnionych prazniown. Segmenty 1, 2 urzadzenia pilnia
funkcjg komér bocznych, a segmenty 3,4, § petnia funkcje komory srodkowej, przy czym segment 3
posiadajgcy katods 6 jest segmentem technologicznym, w ktSrym odbywa si¢ nanoszenie 1/arstw,
za$ segmenty 4, 5 s3 segmentami pozycyjnymi do przetrzymywania tac z podiozami odpowiednic
przed i po naniesieniu warstw. Boczne segmenty 1, 2 urzadzenia wyposazone sg w znane zasuwy
prézniowe 7 oddzielajace urzadzenie od atmosfery oraz zasuwy 8 oddzielaiace je od pozyevinych
segmentow 4, 5.

Technologiczny segment 3 jest wyposazony w znany mechanizm 9 ruchu jednostajnego, a
boczne segmenty 1, 2 i pozycyjne segmenty 4, 5 wyposazone sg w zsynchronizowane parami
mechanizmy 10 ruchu szybkiego oraz proznioszczelne pokrywy 11. Ponadto segmenty 1,2, 3,4, 5,
wyposazone sa we wzierniki 12 usytuowane w plaszczyZnie toru 13 przesuwu tac 14 z podiozami
oraz indywidualne, usytuowane réwniez w plaszczyZnie toru 13, czujniki fotoelektryczne 15, kt6re
potaczone sg z ukladem sterowania, korzystnie ze sterownikiem mikrokomputerowym, nicuwido-
cznionym na rysunku. Wzierniki 12 mogg stuzyé zaréwno do obserwacji polozenia tac 14 jak i do
dozowania gazéw. Urzadzenie jest poigczone ze znanymi dwoma niezaleznymi ukladami pompu-
jacymi odpowiednio poprzez koficéwki zigczowe 16 usytuovane w bocznych segmentach 1,2 oraz
koncéwke zlaczowa 17 technologicznego segmentu 3.

Dziatanie urzadzenia jest nastgpujgce. Przed przystgpieniem do procesu nakladania warstw,
podloza umieszcza si¢ odpowiednio na dwdch tacach 16 w segmencie 114 urzadzenia zfig. [lubw
segmencie 1 1 3 urzadzenia z fig. 3 lub na jednej tacy 14 w segmencie 3 z fig. 4, zamykajac
prézniowe zasuwy 7, 8. Po odpompowaniu bocznych segment6w 1, 2 przez konicowki zlgczowe 16 1
segmentow 3, 4, 5 przez koncowke zigczeniowa 17, taca 14 przesuwana jest ruchem jednostajnym
realizowanym przez mechanizm 9 ruchu jednostajnego do technologicznego segmentu 3, gdzie
nakiadane sg warstwy. Gdy proces nakladania warstw zostanie zakonczony, a taca 14 przejdzie do
segmentu 5, w urzadzeniu 1 lub przesunie si¢ pod katod¢ 6 o okreslony zadany odcinek w
zestawionym urzadzeniu z fig. 3lubfig. 4, otwierane sg zasuwy 8itaca 14z pokrytym podtozrem
wyprowadzana jest za pomocg mechanizmu 10 ruchu szybkiego odpowiednio do bocznego seg-
mentu 2 w urzadzeniu zfig. 1ifig. 3idosegmentul wurzadzeniuzfig. 4. W tym samym czasie z
segmentu 1 jest wyprowadzana odpowiednio do segmentu 4 lub 3 taca 14 z podtozem do pokryw-
nia. Nastepnie po zamknigciu zasuw 8, segmenty 1 i 2 s3 zapowietrzane przez zawory nie uwido-
cznione na rysunku, po czym nast¢puje otwarcie zasuw 7 i wyprowadzenie tacy 14 z pokrytym
podiozem na zewnatrz oraz réwnoczesne wprowadzenie do urzadzenia nowej tacy 14 z podtozem
przeznaczonym do pokrycia, za pomocg mechanizmu 10 ruchu szybkiego. Po umieszczeniu nowej
tacy 14 z podtozem w segmencie 1, zamykane s3 zasuwy 71segmenty 112 s3 odpompowywane, po
czym cykl si¢ powtarza.

Proces pracy urzgdzenia jest sterowany pétautmatycznie z pulpitu lub automatycznie za
pomocg odpowiednio zaprogramowanego sterownika mikrokomputerowego.
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